




Die Spindelkonstruk� on der ASD-Px und ASD-PH63M zielt nicht nur explizit auf eine Kompensa� on des Wellenwachstums 
ab, sondern mit Levicron‘s bewährter Dünnfi lmfl üssigkeitskühlung auch auf eine außergewöhnlich schnelle Durchwärmung. 
Die große rela� ve Kühlfl äche, in Verbindung mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten, erlaubt somit Durchwärmzeiten von 
unter 9 Minuten vom kalten Zustand und S� lltand.

ASD-Px/ ASD-PH63M

Ultrapräzise Werkstückmotorspindel und -achse mit opti onaler HSK-C63 Werkzeugschnitt stelle.

Beschreibung

Unsere Spindellösung ASD-Px für Werkstückrota� on und -orien� erung vereint                       
ultrapräzise Genauigkeiten mit Rota� onstreuen besser 15 nm (Error-Mo� on) und die 
höchsten Spindelsteifi gkeiten und Tragfähigkeiten auf dem Markt. 
Durch die konsequent symmetrische Konstruk� on und einer hocheffi  zienten Dünn-
fi lm-Flüssigkeitskühlung ist das Wellenwachstum von kaltem Zustand und S� llstand zu   
durchgewärmtem Zustand bei 10.000 Upm kleiner 1 µm, bei einer Durchwärmzeit unter 
9 Minuten. Das schlanke Patronendesign ermöglicht den Einsatz in sowohl horizontalen 
als auch ver� kalen Bearbeitungszentren, mit geschlossenem Spindelstock.

Welcher Mehrwert wird geboten?

Als Resultat erhält der Anwender in der ultrapräzisen Zerspanung eine Spindellösung 
für alle Belange der Werkstückrota� on und -posi� onierung. Sei es zur Bearbeitung von 
besonders großen Werkstücken bei geringen Drehzahlen, bei der Bearbeitung von be-
sonders kleinen Werkstücken mit hohen Drehzahlen oder zur präzisen Orien� erung.
Durch die Hochleistungs-Motorop� on mit einem Konstantdrehmoment von 16 Nm und 
ihrer hohen Rota� onstreue ist unsere ASD-Px zudem als Werkzeugspindel zur Aufnahme 
und großen Schleifscheiben geeignet. 
Mit deutlicher Reduzierung des sog. “Sub-Surface Damage” beim Schleifen von Glas-
linsen wird somit der nachfolgende und langwierige Polierprozess um einen Großteil 
gemindert. Die op� onale HSK-C63 Schni� stelle verwandelt die Motorspindel in eine               
ultrapräzise Werkzeugmotorspindel zur Aufnahme von großen Schleifscheiben und für 
die Bearbeitung von Präzisionsop� ken und Wafern.
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ASD-Px/ PH63M, Mul� -Sensor Error-Mo� on Messung 
mit Fehlertrennung

Um die Rota� onsqualitäten und Genauigkeiten 
ihrer Spindeln zu verifi zieren hat Levicron ihre 
eigenen Prüfstände, Methoden und Program-
me entwickelt. Mehrfachsensorentechniken 
und  kapazi� ve  Aufnehmer mit Aufl ösungen 
von wenigen Nanometern und Abtastraten von 
über 100 kHz erlauben Messungen von Spindel-     
Synchron- und Asynchronfehlern von unter 2 nm 
bis Nenndrehzahl. 
Während bei Asynchronfehlermessungen der 
elektrische Rauschabstand eine entschei-
dende Fehlerquelle ist, besteht bei einer                                 
Synchronfehlermessung die Schwierigkeit der 
Fehlertrennung zwischen dem Spindelfehler und 
dem Artefak� ormfehler.
Levicron‘s Mehrfachsensortechnik erlaubt 
die Messung von Spindelsynchron- und                          
-asynchronfehlern in einer Messung, bei gleich-
zei� ger Fehlertrennung des Artefak� ehlers, zur 
Sicherstellung der Spindelqualitäten für unsere 
Kunden.

ASD-Px/ ASD-PH63M, Durchwärmzeit und axiales Wellenwachstum
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Drehzahl:
Radiale Tragfähigkeit:

Axiale Tragfähigkeit:
Radialsteifi gkeit:

Axialsteifi gkeit:
Motorart:

Motordrehmoment:
Posi� onstreue:

Rota� onsgenauigkeit:

0 - 10.000 Upm (12.000 Upm op� onal)
> 1.800 N
> 2.200 N
> 180 N/ µm
> 230 N/ µm
Permanentmagnet-Synchron
6,5 Nm (S1, 100%) (16 Nm opti onal)
< 5 “
< 15 nm 

bei 6 bar Versorgungsdruck

Ø 214,5 mm
Ø 175 mm

500 mm

Paten� erte Lagertechnologie

Aufspannop� onen:
- Planscheibe

- Vakuumfu� er
- Nullpunktspannfu� er

- HSK-C63 (manuell)

Vakuum- und Drucklu� drehdurchführung (IKZ mit HSK-63 Op� on)

Hochaufl ösender op� scher 1 VSSS Encoder mit 
Strichzahl 11.840 oder 26 bit Absolut-Encoder 

mit BISS-C, DRIVE-CLiQ, Panasonic Protokoll

1 VSS GMR Encoder mit Strichzahl 253

Dynamikop� mierter Synchronantrieb mit 
Lu� spaltwicklung und 6,5 Nm Drehmoment (S1), 

op� onal mit genutetem Stator und 14 Nm (S1)

Hocheff ek� ve Dünnfi lm-Flüssigkeitskühlung

Patronendesign für geschlossene Spindelstöcke, op� onal 
mit wassergekühltem Spindelblock zur Aufmontage

ASD-Px/ ASD-PH63M im Überblick
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